
シンプルなフォルムに技術を集約した量産性の高いAFS膜専用成膜装置

ACE-1900AFS�
�

タッチパネルの防汚性と耐擦傷性を飛躍的に高めるAFS�
(Anti-Fingerprints and Scratch)膜は当社特許技術に基づいた�
成膜装置/ACE-1900AFSとプロセスにより実現可能です。�
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